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Изобретение относится к оптоэлектронике, в частности к получению коаксиального микропровода.  
Способ получения коаксиального микропровода заключается в том, что изготавливают двойную 
вакуумированную ампулу, включающую две коаксиально размещенные ампулы, каждая из которых заполнена 
соответствующим материалом. После вакуумирования и запаивания двойную ампулу размещают в печи 
сопротивления для последующего вытягивания микропровода.  
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